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A. Rrzędrnląty ks rtalcenia ogólne O ■ -T 17 300 *1 n t J • i i ।

1. Wychowaniepizyc ne i 0 60 60 2 ):>• ¡2
2. Język angielski 8 5 120 120 2 2 ■2 2 2 2 j2 2 1

3.
I 

Przedmiot ogolnoi czelniany (*) 2 30 30 2 2
4. Przedmiot z pbsz; ru nauk społecznych!**) 2 30 15 15 1 1 2 ił- I
5. Ochrona właśnośi ;i intelektualnej i pr zemyslowej 1 15 15 1 i Ił
6. Ergonomia i pezpieczęństwo pracy 1 15 15 1 . ‘.s<v 1 ii
7. Podstawy informa yki 3 1 30 15 15 1' ■ i 3 i I

B. Przedmioty pi odstawowa ił :. ", 46 686 .■ ■i! i
8. Algebra liniowa z geometrią 5 1 60 30 30 2 • 2 5 Ąr.

9. Analiza matematy czna 10 2 120 60 60 2 2 5 2 2 5
• 1.1 ■ t

10. Statystyka i racht nek prawdopodobieństwa 2 30 15 15 % 1 1 2 i li *T ‘i

11. Fizyka 7 1 90 30 30 30 2 2 .2 7 i i
12. Materiałoznawstwo 5 2 60 30 I 30 2 2 5 i •i
13. Podstawy automatyki 6 4 75 30 i 15 30 2 1 2 6
14. Podstawy robotyki 6 4 75 30 i 15 30 1 2 1 2 6
15. Podstawy programowania - 5 75 15 i 30 30 1 2 2 5 1 • (

C. Przedmioty kłerurjkowe . 87 1066 ł l • 1»-’ XT; - ‘ «y?!. w 1 . • i 1 i

16. Podstawy nauki ó materiałach 2 30 15 15 1 1 2 i • '

17. Podstawy programowania robotów 4 5 45 15 15 15 1 1 1. 4
18. Systemy wizyjne 3 7 30 15 15 r I 1: 1 3
19. Podstawy projektowania systemów mechatronicznych 3 45 15 30 1

1’ 1 3 • !

20. Sensory i ak uatory 3 1 30 15 15 1 1 3 i

21. Mechanika t< »chrilczna 7 3 90 45 45 1 1 2 2 2 I 5
22. Podstawy akjustyki 2 30 15 15 1 1 ' 2

23. Wytrzymałość materiałów 3 45 15 30 i 1 2 3 1 : j U

24. Grafika inżynierska 6 2 75 30 45 1 2 3 1 1 3 . 1 i

25. Podstawy konstrukcji i eksploatacji imaszyn 5 4 60 30 30 ' J-L J 2 2 5
26. Inżynieria wy twąrzania 5 3 60 30 30 2 2 i 5

27. Elektrotechn ka I 4 2 45 15 15 15 1 1 1 4
28. Elektronika 8 4 90 45 45 1 . ■T-l 1 3 2 2 5
29. Układy mikre procesorowe 4 5 45 15 30 1 2 4
30. Systemy oprjradyjne i architektura komputerów 3 45 15 30 - 1 2 3
31. Bazy danych' 3 45 15 30 ; 1 2 3
32. Programowanie obiektowe 5 3 60 30 15 15 2 1 ■Ir 5
33. Sieci komputerowe 5 6 45 30 15 V' A .7? .‘ii Ul 2 1 5
34. Metrologia techniczna 5 3 60 30 30 1 1 2 1 1 3; 4*

35. Komputerowe systemy pomiarowe 2 30 15 15 * 5.. 1- 1 2

36. Układy sterowania 5 6 60 30 30 • ’ • 2 2 5
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D1. Specjalność: Projektowanie systemów mechatronlcznych 45 480
37. Napędy i sterowanie > 3 7 30 15 15 113

38. Komputerowe wspomaganie w mechatronice 3 45 15 30 12 3
39. Projektowanie maszyn i mechanizmów » 5 6 60 30 15 15 2115
40. Materiały i technologie materiałowe 2 30 15 15 112
41 Nanotechnologie i materiały nanokompozytowe ' 2 30 15 15 112
42 Projektowanie i symulacja układów elektronicznych * 3 45 15 15 15 1113-
43 Modelowanie i analiza MES ' 4 5 45 15 30 12 4
44. Automatyzacją procesów technologicznych ‘ 3 45 15 30 1 2 a_

45. Fotonika 4 3 45 15 30 12 3
46. Programowani ? sterowników przemysłowych r 3 45 15 30 12 3
47. Seminarium d; plomowe - inżynierskie 14 60 60 2 6 2 8

D2. Specjalno rć: Systemy wbućlowane 46 480
37. Sztuczna inteligencja • 37 30 15 15 113
38. Modelowanie i symulacja MES | * 45 45 15 30 12 4
39. Administracja Systemami sieciowymi 2 30 15 15 112
40. Inżynieria oprogramowania ; . 2 30 15 15 112
41. Języki programowania i technologie internetowe » 5 6 60 30 15 15 2115
42. Układy fotonie :ne i optoelektroniczne • 3 45 15 30 1 J 2 3

43. Układy mikrop ocesorowe i FPGĄ 3 45 15 15 15 1113
44. Projektowanie układów elektronicznych • 3 45 15 15 15 1113

45. Programowan e obrabiarek CNC i 3 45 15 30 12 3
46. Sterowniki PL< 3 ’ 3 45 15 30 1 2 3.

47. Seminarium dyplomowe - inżynierskie 14 60 60 2 6 2 8

12 . . —____________
48. Praktyka zawódowa(***) 15 ..._ ii
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Liczba egzaminów 26 4 4 4 4 4 3 2+Ég. Dyplom

(*) przedmiot do wyboru

(**) przedmiot z obszaru nauk społecznych:
- Elementy ¡przedsiębiorczości
- Ekonomika przedsiębiorstw
- Podstawyi zarządzania

(***) trzymiesięczna praktyka zawodowa


